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摘要(译)

根据本发明的超声换能器包括：压电元件;形成在压电元件表面上的电极;
导电线，包括与电极接触的远端;和通过电镀方法形成的金属膜，金属膜
至少涂覆导线的远端和电极，它们彼此接触，从而电连接电极和导线。
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